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ANSPRUCHE

nformat ionsaufzeichnungsmedien

Inf@rmati@ngaufz@ichmungsm@dimm mit einem Substrat und
darauf einer Aufzeichnungsschicht und einer
metallischen Schicht,

dadurch g e kennaz e ichnet, daB

die metallische Schicht aus einer Aluminiumlegierung
zusammengesetzt ist, enthaltend 0,1 bis 9,5
Atom-Prozent Titan und 0,1 bis 5 Atom-Prozent Chrom,
bezogen auf alle, die Aluminiumlegierung bildenden
Atome, wobei der vereinigte Gehalt an Titan und Chrom
nicht mehr als 10 Atom-Prozent betrégt.

Imf©rmati©msawfZ@i@hmmngsm@@ium mit einem Substrat und
darauf einer Aufzeichnungsschicht und einer

metallischen Schicht,
dadurch ge kennze@ ichnet, daB

die metallische Schicht aus einer Aluminiumlegierung
zusammengesetzt ist, enthaltend 0,5 bis 5 Atom-Prozent
Titan und 0,5 bis 5 Atom-Prozent Niob, bezogen auf
alle, die Aluminiumlegierung bildenden Atome, wobei
der vereinigte Gehslt an Titan und Niob 1 bis 5,5
Atom-Prozent betrégt.
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Informationsaufzeichnungsmedium mit einem Substrat und
darauf einer Aufzeichnungsschicht und einer
metallischen Schicht,

dadurch ge kennze ichnet, daB

die metallische Schicht aus einer Aluminiumlegierung
zusammengesetzt ist, enthaltend 0,1 bis 10
Atom-Prozent Titan und 0,1 bis 10 Atom-Prozent
Magnesium, bezogen auf alle, die Aluminiumlegierung
bildenden Atome, wobei der vereinigte Gehalt an Titan
und Magnesium nicht mehr als 15 Atom-Prozent betrédgt.

Informationsaufzeichnungsmedium mit einem Substrat und
darauf einer Aufzeichnungsschicht und einer
metallischen Schicht,

.dadurch ge kennze ichnet, daB

die metallische Schicht aus einer Aluminiumlegierung
zusammengesetzt ist, enthaltend 0,1 bis 10
Atom-Prozent Titan, 0,1 bis 10 Atom-Prozent Magnesium
und nicht mehr als 10 Atom-Prozent Chrom, bezogen auf
alle die Aluminiumlegierung bildenden Atome, wobei der
vereinigte Gehalt an Titan, Magnesium und Chrom nicht
mehr als 15 Atom-Prozent betridgt.
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5. '‘Informationsaufzeichnungsmedium gemdR jedem der Anspriiche
1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, dag

die Aufzeichnungsschicht eine magneto-optische Aﬁfzeich—

nungsschicht ist.

6. Informationsaufzeichnungsmedium gemdB jedem der Anspriiche
1 bis 4,

dadurch geknnzeichnet, dag

die Filmdicke der metallischen Schicht 100 bis 5000 &
betrdgt.

Hier zu ‘4 Seife Zeichn umgen
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BESCHREIBUNG

Die vorliegende Erfindung betrifft
Informationsaufzeichnungsmedien mit einer metallischen
Schicht, insbesondere betrifft sie
Informationsaufzeichnungsmedien mit ausgezeichneter
Korrosionsbestindigkeit oder Stabilitdt und einer geringen
Abhidngigkeit ihres Aufzeichnungsvermdgens von der linearen

"Geschwindigkeit.

Bei Informationsaufzeichnungsmedien wie magneto-optischen
Aufzeichnungsplatten mit einem Substrat und darauf einer
Aufzeichnungsschicht und einer metallischen Schicht,
welche zum erneuten Aufschreiben von Information befdhigt
sind, wird angestrebt, daB die Abhi#ngigkeit des
Aufzeichnungsvermdgens von der linearen Geschwindigkeit
klein gemacht wird, so daB das Aufzeichnungsvermdgen zur
Informationswiedergabe in diesen Medien nicht allgu stark
schwankt zwischen den Innen- und AuBenbereichen des

Mediums.

Gewohnlich wird bei Informationsaufzeichnungsmedien wie
magneto-optischen Aufzeichnungsplatten eine metallische
Schicht zusitzlich zur magneto-optischen
Aufzeichnungsschicht auf einem Substrat ausgebildet. Die
metallischen Schichten, die bisher in
Informationsaufzeichnungsmedien vom Typ der

730 00-0676C41
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magnetooptischen Aufzeichnungsplatten verwendet worden
sind, sind aus Nickellegierungen, Aluminiummetall oder
Aluminiumlegierungen mit 0,1 bis 10 Gewichtsprozent Titan
zusammengesetzt. Die metallischen Schichten aus
Aluminiummetall oder Aluminium-Titanlegierungen wiesen
jedoch insofern Nachteile auf, als ihre ‘
Korrosionsbestdndigkeit gering war und sie einem Einsatz
iilber einen langeren Zeitraum nicht standhielten.

Die metallischen Schichten aus Nickellegierungen wiesen
auch insofern einen ernsthaften Nachteil auf, als das zum
Zeitpunkt des Aufschreibens von Information in der Platte
erforderliche Aufzeichnungsvermogen stark zwischen den
Innen- und AuBehbereichen der genannten Platte schwankt,
mit dem Ergebnis, daB die Abhdngigkeit des
Aufzeichnungsvermdgens von der linearen Geschwindigkeit

immer noch groB ist.

Im Hinblick auf die Entwicklung von
Informationsaufzeichnungsmedien, die eine ausgezeichnete
Korrosionsbestindigkeit oder Stabilitdt sowie nur eine
geringe Abhingigkeit des Aufzeichnungsvermdgens von der
linearen Geschwindigkeit aufweisen, fiihrten die hier
auftretenden Erfinder umfangreiche Forschungen durch, um
herauszufinden, daB die Informationsaufzeichnungsmedien
mit einer metallischen Schicht aus einer .
Aluminiumlegierung, enthaltend (i) Titan und (ii)
mindestens ein Metall, ausgewdhlt aus Chrom, Niob und
Magnesium, iiber eine ausgezeichnete
Korrosionsbestdndigkeit bei nur geringer Abhdngigkeit des
Aufzeichnungsvermogens von der linearen Geschwindigkeit
verfiigen. Auf diese Weise haben die Erfinder die
vorliegende Erfindung vollbracht,
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Die vorliegende Erfindung soll die oben erwdhnten, mit dem
Stand der Technik verbundenen Probleme 1l0sen, und es ist

' eine Aufgabe der Erfindung,
Informationsaufzeichnungsmedien mit ausgezeichneter
Korrosionsbestdndigkeit und geringer Abhadngigkeit des
Aufzeichnungsvermdgens von der linearen Geschwindigkeit

bereitzustellen.

Das erste Informationsaufzeichnungsmedium der vorliegenden
Erfindung mit einem Substrat und darauf einer
Aufzeichnungsschichc und einer metallischen Schicht ist
dadurch gekennzeichnet, daB die metallische Schicht aus
einer Aluminiumlegierung zusammengesetzt ist, enthaltend
0,1 bis 9,5 Atom-Prozent Titan und 0,1 bis 5 Atom-Prozent
Chrom, bezogen auf alle, die Aluminiumlegierungsschicht
darstellenden Atome, wobei der vereinigte Gehalt an Titan
und Chrom nicht mehr als 10 Atom-Prozent betrdgt.

Das zweite Informationsaufzeichnungsmedium der Erfindung
mit einem Substrat und darauf einer Aufzeichnungsschicht
und einer metallischen Schicht ist dadurch gekennzeichnet,
daB die metallische Schicht aus einer Aluminiumlegierung
zusammengesetzt ist, enthaltend 0,5 bis 5 Atom-Prozent
Titan und 0,5 bis 5 Atom-Prozent Niob, bezogen auf alle,
die Aluminiumlegierungsschicht darstellenden Atome, wobei
der vereinigte Gehalt an Titan und Niob 1 bis 5,5

" Atom-Prozent betridgt. |

Das dritte Informationsaufzeichnungsmedium der Erfindung
mit einem Substrat und darauf einer Aufzeichnungsschicht
und einer metallischen Schicht ist dadurch gekennzeichnet,
daB die metallische Schicht aus einer Aluminiumlegierung
zusammengesetzt ist, enthaltend 0,1 bis 10 Atom-Prozent
Titan und 0,1 bis 10 Atom-Prozent Magnesium, bezogen auf
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alle, die Aluminiumlegierungsschicht darstellenden Atome,
wobei der vereinigte Gehalt an Titan und Magnesium nicht
mehr als 15 Atom-Prozent betridgt.

Diese vorstehend verdeutlichten
Informationsaufzeichnungsmedien der vorliegenden'
Erfindung, die jeweils eine metallische Schicht aus einer
Aluminiumlegierung aufweisen, die (i) Titan und (ii) ein
Metall enthdlt, ausgewdhlt aus Chrom, Niob und Magnesium,
weisen eine ausgezeichnete Korrosionsbestdndigkeii, eine
geringe Abhdngigkeit des Aufzeichnungsvermdogens von der
linearen Geschwindigkeit und ebenso einen ausgezeichneten
Schutz der Aufzcichnungsschicht auf.

Fig. 1 stellt eine grobe Querschnittskizze einer
Ausgestaltung des
Informationsaufzeichnungsmediums der
vorliegenden Erfindung dar.

Fig. 2 stellt eine grobe Querschnittskizze einer
weiteren Ausgestaltung des
Informationsaufzeichnungsmediums der
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vorliegenden Erfindung dar.
1 ... Informationsaufzeichnungsmedium
2 ... Substrat
3 ... Aufzeichnungsschicht
4 ... Metallische Schicht
5 ... Schutzfilm,

Die Informationsaufzeichnungsmedien der vorliegenden
Erfindung werden nachkfolgend detailliert beschrieben.

Fig. 1 stellt eine grobe Querschnittskizze des
Informationsaufzeichnungsmediums einer Ausgestaltung der
Erfindung und Fig. 2 stellt ebenfalls eine grobe
Querschnittskizze des Informatinnsaufzeichnungsmediums in
einer weiteren Ausgestaltunglder Erfindung dar.

Beim Informationsaufzeichnungsmedium der Erfindung wird
die im Aufzeichnungsmedium gespeicherte Information
mittels Licht, wie dem Licht eines Laserstrahls,
abgelesen. Informationsaufzeichnungsmedien dieses Typs
schlieBen konkret optische Platten vom Postskript-Typ, die
zu zusitzlicher Aufzeichnung, jedoch nicht zum Ldschen der
aufgezeichneten Information befdhigt sind, magnetooptische
Aufzeichnungsplatten, die sowohl zur
Informationsaufzeichnung als auch zum Ldschen und der
Wiedergabe der aufgezeichneten Information befdhigt sind,
sowie optische Platten vom Wiederbeschriftungstyp ein, wie
Phasenumkehrplatten.
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Wie aus Fig. 1 ersichtlich, sind beispielsweise in einem
Informationsaufzeichnungsmedium 1 der Erfindung eine
Aufzeichnungsschicht 3 und eine metallische Schicht 4 auf
einem Substrat 2 in dieser Reihenfolge ausgebildet.

Materialien, die fiir das oben genannte Substrat 2 in der
Erfindung eingesetzt werden, sind nicht auf spezitische
Materialien besonders eingeschrankt. Wenn jedoch ein
Laserstrahl auf das Substrat 2 (aus der Richtung eines
Pfeiles A) einfdllt, sind die dafiir verwendeten Materialen
vorzugsweise durchsichtig. Neben anorganischen
Materialien, wie Glas, Aluminium und dgl., schlieBen
solche durchsichtigen Materialien beispielsweise
organische Materialien ein, wie Poly(methylmethacrylat),
Polycarbonat, Polymerlegierungen von Polycarbonat mit
Polystyrol, solche statistischen Cycloolefincopolymere wie
gemi#B US-PS 4,614,778, solche statistischen
Cycloolefincopolymere (A), wie unten genannt,
Poly-4-methyl-l-penten, Epoxyhiarze, Polyethersulfon,
Polysulfon, Polyetherimid und dgl. Unter diesen
organischen Materialien sind Poly(methylmethacrylat),
Polycarbonat, solche statistischen Cycloolefincopolymere
wie gemdB US-PS 4,614,778 und die unten genannten
statistischen Cycloolefincopolymere (A) bevorzugt.

Vom Standpunkt einer guten Haftung insbesondere zdr
Aufzeichnungsschicht und eines kleinen
Doppelbrechungsindex aus betrachtet, sind besonders
erwiinschte Materialien fiir das in der vorliegenden
Erfindung verwendete Substrat statistische
Cycloolefincopolymere (A) aus Ethylen und einem
Cycloolefin, dargestellt durch die folyende allgemeine
Formel (I), (I-a) oder (I-b).
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worin n 0 oder eine ganze positive Zahl ist, R1 bis

R12 gleich oder verschieden sind und jeweils ein
Wasserstoffatom, Halogenatom oder eine
Kohlenwasserstoffgruppe darstellen, und R9 bis Rlz,

wenn sie zusammengenommen werden, einen mono- oder
poly-cyclischen Kohlenwasserstoffring bilden k6nnen, der
gegebenenfalls eine Doppelbindung oder Doppelbindungen

' 9 und R10 oder R11 und Rlz,

wenn sie zusammengenommen werden, eine Alkylidengruppe

aufweisen kann, oder R
bilden konnen.

Eine weitere Erklirung des durch die ullgemeine Formel (I)
dargestellten Cycloolefins wird nachfolgend gegeben. Das

durch die allgemeine Formel (1) dargestellte Cycloolefin
kann auch durch die folgende allgemein Formel (I-q)

s\

11
R15
13 315 ... [I-a)
M r"
R18
rt12
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dargestellt werden.

In der allgemeinen Formel (I-a) ist n 0 oder 1, m 0 oder
eine ganze positive Zahl und r! bis R:8 stellen

jeweils ein Atom oder eine Gruppe dar, ausgewdhlt aus
Wasserstoff, Halogen und einer Kohlenwasserstoffgruppe.
R pis r18
mono- oder poly-cyclischen Kohlenwasserstoffring bilden,

, falls zusammengenommen, konnen einen

der gegebenenfalls eine Doppelbindung oder Doppelbindungen
aufweisen kann.

15 16 17 18

und R und R™, falls
zusammengenommen, eine Alkylidengruppe bilden.

Ferner konnen R oder R

... [I-D]

worin p eine ganze Zahl von mindestens 0, q und r jeweils
0, 1 oder 2 sind, R} bis r1®
eine Gruppe darstellen, ausgewdhlt aus Wasserstoff,

jeweils ein Atom oder

Halogen, einer aliphatischen Kohlenwasserstoffgruppe,

et e s
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einer aromatischen Kohlenwasserstoffgruppe und einer
Alkoxygruppe, und R5 (oder R6) und R8 (oder R7)

direkt miteinander verbunden sein konnen, und zwar ohne
eine Zwischengruppe oder durch eine Alkylengruppe von 1
bis 3 Kohlenstoffatomen.

Konkrete Beispiele der durch die allgemeine Formel (I)
dargestellten Cycloolefine schliefBen

1,4,5,8-Dimethano- 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydronaphthalin,
wie Octahydronaphthaline wie 2-Methyl-1,4,5,8-dimethano-
1,2,3,4,4a,5,8,8a~-octahydronaphthalin,
2-Ethyl-1,4,5,8-dimethano-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydronaph-
thalin, 2-Propyl-1,4,5,8-dimethano-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octa-
hydronaphthalin,
2-Hexyl-1,4,5,8-dimethano-1,2,3,4,4a,5,8,8a-
octahydronaphthalin, 2,3-Dimethyl-1,4,5,8-dimethano-
1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydronaphthalin, 2-Methyl-3-Ethyl-
1,4,5,8-dimethano-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydronaphthalin,
2-Chlor-1,4,5,8-dimethano-1,2,3,4,4a,5,8,8a-
octahydronaphthalin, 2-Brom-1,4,5,8~dimethano-
1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydronaphthalin, 2-Fluor-1,4,5,8~-
dimethano-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydronaphthalin, 2,3-
Dichlor-1,4,5-8-dimethano-1,2,3,4,4a,5,8,8a~
octahydronaphthalin, 2-Cyclohexyl-1,4,5,8-dimethano-
1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydronaphthalin, 2-n-Butyl-1,4,5,8-
dimethano-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydronaphthalin, 2-
Isobutyl-1,4,5,8-dimethano-1,2,3,4,4a,5,8,8a~
octahydronaphthalin usw. ein.

Ferner schlieBt das durch die allgemeine Formel (I)
dargestellte Cycloolefin Bicyclo(2,2,1)hept-2-enderivate,

Tetracyclo(4,4,0,12‘5, 17'lo)-3-dodecenderivate,
2,7 9.14,
? 0 I 0 ) "‘4"'

Hexacyclo(6,6,l,l3'6, 110'13
heptadecenderivate,

Octacyclo(s,8,0,1%°?, 14-7, 1

03.8, 012.17

11.18 13.16
[ ’

1
)-5- docosenderivate,

| e
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Pentacyclo(6,6,1,13'6, 02'7,

09.14
Heptacyclo-5-eicosenderivate,
Heptacyclo-5-heneicosenderivate, Tricyclo(4,3,0,1
3-decenderivate, Tricyclo(4,3,0,12'5)-3-undecen-
3.6, 02.7' 09.13)_4;
pentadecenderivate, Pentacyclopentadecadienderivate,
pPentacyclo(4,7,0,1%°3, 08:13, 19-12)_3_
pentadecenderivate, Heptacyclo (8,7,0,1
110‘17, 011'16, 112‘15)—4—eicosenderivate und
Nonacyclo(9,10,l,14'7, 03'8, 02'10, 012'21,
113'20, 014'19, 115‘18)-5-pentacosenderivate ein,

)-4-hexadecenderivate,

2.5 _

derivate, Pentacyclo(6,5,1,1
3.6 2.7

0707,

Konkrete Beispiele dieser oben genannten Verbindungen sind
nachfolgend dargestellt.
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Bicyclo(2,2,1)hept-2-enderivate, wie:

Bicyclo[2,2,1}hept-2-en.
6-Methylbicyclo[2,2,1]hept-2-en-.
5,6-Dimethylbicyclo[2,2,1]hept-2-en:
1-Methylbicyclo[2,2,1]hept-2-en
6-Ethylbicyclo[2,2,1]hept-2-en
6-n-Butylbicyclo[2,2,I]h.ept-2-en
6-Isobutylbicyclo[2,2,1]hept-2-en

7-Methylbicyclo(2,2,1]hept-2-¢en :.
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17‘10)—3-dodecenderivate, wie:
Tetracyclo([4,4,0,125,17-10).3-dodecen.

5,10-Dimethyltetracyclo
(4,4,0,12:5,17.10]-3-dodecen:

2, 10-Dimethyltetracyclo-
(4,4,0,12.5,17.10).3 -dodecen .

11,12-Dimethyltetracyclo-
[4,4,0,12:5,17.10)-3-dodecen

2,1,9-Trimethyltetracyclo-
(4,4,0,12.5,17.10).3.dodecen.

9-Ethyl-2,7-dimethyltetracyclo-
[4,4,0,12:5,17.10)-3.dodecen.

9-Isobutyl-2,7-dimethyltetracyclo-
3
[4,4,0,12.5,17.10)-3-dodecen.
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9,11,12-Trimethyltetracyclo-
[4,4,0,12.5,17.10].3.dodecen

9-Ethyl-11,12-dimethyltetracyclo-
[4,4,0,125,17.10]-3-dodecen

9-Isobutyl-11,12-dimethyltetracyclo-
[4,4,0,125,17.10]-3-dodecen’

5,8,9,10-Tetramethyltetracyclo-
[4,4,0,125,17.10]-3.dodecen:

8-Methyltetraéyclo[4,4,0,
125,17.10]-3-dodecen .
8-Ethyltetracyclo(4,4,0,

12.5,17.10)-3-dodecen

8-Propyltetracyclo[4,4,0,

12.5,17.10])-3-dodecen
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8-Hexyltetracyclo[4,4,0,

12.5,17.10].3-dodecen

8-Stearyltétracyclo[4,4,0,
12.5,17.10}-3-dodecen

8,9-Dimethyltetracyclo[4,4,0,
12.5,17.10]-3-dodecen :

8-Ethyl-9-Methyltetracyclo (4,4,0,
12.5,17.10)-3-dodecen.

8-Chlortetracyclo (4,4,0,
12.5,17.10]-3-dodecen.

8-Bromtetracyclo (4,4,0,
12.5,17.10).3-dodecen *

8-Fluortetracyclo (4,4,0,
12.5,17.10)-3-dodecen .



Cl
Cl

m=CHCH3
) CH3 .
=CHCH,

s CaHs
=CHCH,CH,
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8,9-Dichlortetracyclo [4,4,0,
12.5,17.10]-3-dodecen~

8-Cyclohexyltetracyclo(4,4,0,

125,17.10]-3-dodecen

8-Isobutyltetracyclo(4,4,0,

12.5,17.10]-3-dodecen .
8-Butyltetracyclo[4,4,0,

12.5,17.10).3-dodecen

8-Ethylidentetracyclo [4,4,0,
12.5,17.10)-3-dodecene

8-Ethyliden ~9-methyltetracyclo
[4)4;0’12'5, 1 7°1°]-3-d0dccen'

8-n-Propyliden -~9-ethyltetracyclo
[4,4,0,12:5,17.10)-3-dodecen -




CH(CHs),

WCHCH:,
WCHCH:;
fCHB
~CHCH,CH,
C,H;

CH(CHy),

m=CHCH20H3

494 811

16

8-Ethyliden -9-isopropyltetracyclo
[4,4,0,12.5,17.10).3-dodecen .

8-Ethyliden -9-butyltetracyclo
[4,4,0,12.5,17.10]-3-dodecen

8-n-Propylidentetracyclo
[4,4,0,12.5,17.10)-3-dodecen -

8-n-Propyliden-9-methyltetracyclo
[4,4,0,12.5,17.10].3-dodecen

8-Ethyliden' -9-ethyltetracyclo
[4,4,0,12.5,17.10]-3-dodecen '

8-n-Propyliden -9-
isopropyltetracyclo(4,4,0,12:5,17.10]-3.

dodecen



CiH
[wCHCHﬂHs

-C'CH3

l’)’)

CH(CHj),

m —C'CHs

CH3

CaHy
@@r =C-CHs

19¢ £11

TR

8-n-Propyliden -9-butyltetracyclo
[4,4,0,125,17.10}.3-dodecen

8-Isopropylidentetracyclo
[4,4,0,125,17.10]-3-dodecen -

8-Isopropyliden -9-methyltetracyclo
[4,4,0,12:5,17.10}-3-dodecen *

8-Isopropyliden -9-ethyltetracyclo
[4,4,0,125,17-10]-3-dodecen

8-Isopropyliden. -9-
isopropyltetracyclo[4,4,0,12-5,17.10]-3-

dodecen-

8-Isopropyliden -9-butyltetraéyclo
[4,4,0,125,17.10]-3-dodecen
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. L] L[] 014
Hexacyclo(6,6,1,13+6, 110:13 2.7 ¢9.14y 4
heptadecenderivate, wie
b N P 9 Hexacyclo[6,6,1,13.6,110.13 02.7 09.14] -

4-heptadecen
5 NN
6 ® ~ 10

[m 12-Methylhexacyclo[6,6,1,13.6,

110.13,02.7,09.14)-4-heptadecen

CHs '
[m 12-Ethylhexacyclo[6,6,1,136,
110.13,02.7,09.14]..4-heptadecen :
CH, |
.
[m—CHZCI:H 12-Isobutylhexacyclo[6,6,1,13.6,
CH;, 110.13,02.7,09.14]-4-heptadecen:
CH; s 1,6,10-Trimethyl-12-isobutyl-
CHCH hexacyclo[6,6,1,136,110.13,027,09.14] -
CH,

CH, CH, 4-heptadecen-
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7 11.18 113.16
! ) ’

octacyclo(s,8,0,1%'?, 147, 1

3.8 12,17

0 » 0

)-5-docosenderivate, wie

Octacyclo[8,8,0,12.9,14.7,1,11.18,
@:m 113.16,03.8,012.17}.5-docosen.

15-Methyloctacyclo[8,8,0,129,14.7,

1,11.18, 1l3.16,03.8’012.17]-5-dqcosen,.

CH, 15-Ethyloctacyclo(8,8,0,12.9,14.7,
: 1,11.18, 113.16,03.8,012.17)-5-docosen. ;

Pentacyclo(6,6,1,1%"

6

, 027, 0914y

hexadecenderivate, wie

Pentacyclo[6,6,1,13.6,02.7,09.14]-4-

hexadecen

1,3-Dimethylpentacyclo[6,6,1,

13.6,02.7,09.14]-4-hexadecen
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3 15,16-Dimethylpentacyclo(6,6,1,

13.6 02.7,09.14]-4-hexadecen.

CH,
1,6-Dimethylpentacyclo(6,6,1,
13.6,02.7,09.14]-4-hexadecen:
CH, |
CH CH,

Heptacyclo-5-eicosenderivate oder
Heptacyclo-5~-heneicosenderivate, wie:

Heptacyclo[8,7,0,12:9,14.7111.17,
@:m 03.8,012.16]-5-laj cosen

Heptacyclo(8,8,0,12.9,14.7,111.18,

03.8,012.17]-5-heneicosen

205

Tricyclo(4,3,0,1 )-3-decenderiate, wie:

[% Tricyclo[4,3,0,12.5])-3-decen-
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2-Methyltricyclo [4,3,0,125]-3-decen.

decen-,

CH,

(w 5-Methy1tricyc10 [4:370’12'5]"3'
CHj

Tricyclo(4,4,0,12'5)-3~undecenderivate, wie:

[@O Tricyclo[4,4,0,12:5]-3-undecen:
€ 10-Methyl-tricyclo(4,4,0,125]-
[[:jg]::t:] 3-undecen: .

3.6, 02.7 09.13

' )-4-pentadecen-

Pentacyclo(6,5,1,1
derivate, wie:

% Pentacyclo[6,5,1,13.6,
02.7,09.13]-4-pentadecen

1,3-Dimethylpentacyclo[6,5,1,13.6,
02.7,09.13]-4-pentadecen-
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CH,
1,6-Dimethylpentacyclo[6,5,1,1 3.6,
02.7,09-13)-4-pentadecen
CH,

@@U 14,1S-Dimethylpentacyclo[6,5,1,13-5,
02.7,09.13]-4-pentadecen: .

Dienverbindungen, wie:

AL A .43 12 Pentacyclo[6,5,l,13-5,
02-7,09-13]-4,10-pentadecadien- .

pentacyclo(7,4,0,12+>, 0813, 19:12)_

pentadecenderivate, wie:

3~

Pentacyclo[?,4,0,12-5,08.13,19.12]_3_ '

pentadecen:

Methyl-substituiertes Pentacyclo
(7,4 O.12-5,08'-‘3,19-12]-3-pcntadecen
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Heptacyclo(s,7,0,13:8,02°7, 13017,

112.15

011'16,

)-4-eicosenderivate, wie

Heptacyclo(8,7,0,13.6,02.7,110,17,

011.16,112.15]-4- oi cosen

3

cH, CH
m (8,7,0,13.6,02.7,110,17,011.16,112.15]-4-
g eicosen ,

Dimethyl-substituiertes Heptacyclo

Nonacyclo(10,9,1,14°7, 038, 02-10, o12:21,
113.20' 014'19/ 115°18)~5— pentacosenderivate, wie:
4 20

14.7,03.8,02:10,012:21,

4?rionacyclo[10,9,l,
6 113-20,0‘4-‘9,1‘5-13]-5-pcntacosen

ci‘Hg CH, Trimethylsubstlttlxoi%riggfll\{g%cyclo
. 38 02- ] T
[10,9,1,14.7,0°%,0%7%
| 014.19,115.18]-5-pentacosen
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Die folgenden Verbindungen konnen als konkrete Beispiele
der durch die Formel (I-b) dargestellten Cycloolefine

genannt werden.

5-Phenylbicyclo(2,2,1)hept-2-en

l') . . 5-Methyl-5-phenylbicyclo(2,2,1)
@ hept-2-en

: 5-Ben2ylbicyclo[2,2,1]hept—2—en

5-Tolylbicyclo . (2,2, 1] hept-2-en

C fl3

1,4—Methano-1,la,4,4a—
l’)'@ tetrahydrofluoren-
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1, 4-Methan°—1, 4, 48, 5, 10' 103"‘

hexahydroanthracen

Cyclopentadienacenaphthylen-
additionsprodukte

5-(a-Naphthyl)bicyclo(2,2, 1Jhept-

" 2-en

A0 4 %
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Die statistischen Cycloolefincopolymere (A) umfassen
Ethyleneinheiten und die oben genannten
Cycloolefineinheiten als wesentliche Komponenten, jedoch
kénnen die genannten Copolymere, falls notwendig,
zusitzlich zu diesen zwei wesentlichen Komponenten weitere
copolymerisierbare ungesdttigte Monomerkomponenten
enthalten, solange sie die Verwirklichung der Ziele der
vorliegenden Erfindung nicht behindern. Die ungesattigten
Monomere, die mit den Copolymeren (A), falls notwendig,
copolymerisiert werden, konnen beispielsweise
alpha-Olefine mit 3 bis 20 Kohlenstoffatomen einschlieBen,
wie Propylen, 1l-Buten, 4-Methyl-l-penten, l-Hexen,
1-Octen, l-Decen, l-Dodecen, l-Tetradecen, l-Hexadecen,
1-Octadecen und l1-Eicosen, welche bis zur equimolaren
Menge der Ethylenkomponente im resultierenden
statistischen Copolymer eingesetzt werden konnen.

Im statistischen Cycloolefincopolymer (A) mit einem
Erweichungspunkt (TMA) von mindestens 70°C sind die
wiederkehrenden Einheiten (a) aus Ethylen in einer Menge
von 40 bis 85 Mol-Prozent, vorzugsweise von 50 bis 75
Mol-Prozent, vorhanden, widhrend die wiederkehrenden
Einheiten (b) aus dem Cycloolefin in einer Menge von 15
bis 60 Mol-Prozent, vorzugsweise von 25 bis 50
Mol-Prozent, vorhanden sind, und diese wiederkehrenden
Einheiten (a) und (b) sind in der im wesentlichen.linearen
Kette des Copolymers (A) statistisch angeordnet. Der
molare Prozentgehalt der wiederkehrenden Einheiten (a) und
(b) wurde durch l3C-—NMR bestimmt. Die Tatsache, daB

dieses statistische Cycloolefincopolymer (A) bei 135°C in
Decalin vollkommen 18slich ist, belegt, daB es im
wesentlichen linear aufgebaut und frei von einer
gelbildenden vernetzten Struktur ist.
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Das statistische Cycloolefincopolymer (A) hat eine
intrinsische Viskositdt (eta) von 0,05 bis 10 dl/g,
vorzugsweise von 0,08 bis 5 dl/g, gemessen in Decalin bei
135°C.

Die Erweichungstemperatur (TMA) des statistischen
Cycloolefincopolymers (A), gemessen mit einem
thermisch-mechanischen Analysegerdt, betrdgt mindestens
70°C, vorzugsweise 90 bis 250°C, und weiter bevorzugt 100
bis 200°C. Die oben genannte Erweichungstemperatur (TMA)
wurde durch Aufzeichnung des thermischen
Deformationsverhaltens eines Plattchens des Copolymers (A)
von 1 mm mittels eines thermomechanischen Analysegerétes
von Du Pont bestimmt. Insbesondere wurde eine Quarznadel
senkrecht auf dem Pldttchen unter einer Last von 49 g
angeordnet und das ganze mit einer Geschwindigkeit von
5°C/min erwdrmt. Die Temperatur, bei welcher die Nadel in
das Pldttchen mit einer Tiefe von 0,635 mm eindrang, wurde
als TMA genommen. Das statistische Cycloolefincopolymer
(A) hat eine Glasiibergangstemperatur (Tg) von
normalerweise 50 bis 230°C, vorzugsweise 70 bis 210°C.

Die Kristallinitdt des statistischen Cycloolefincopolymers
(A), gemessen durch Rontgenstrahlbeugung, betridgt
normalerweise 0 bis 10%, vorzugsweise 0 bis 7% und weiter
bevorzugt 0 bis 5%.

Die Cycloolefincopolymere (A), die die erfindungsgemaf
verwendete statistische
Cycloolefincopolymerzusammensetzung fiir das Substrat
bilden, konnen alle durch die Verfahren hergestéllt
werden, welche von den hier auftretenden Erfindern in
JP-0S'en 168708/1985, 120816/1986, 115912/1986 und
115916/1986, 252406/1987, 252407/1987, 271308/1986 und
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272216/1986 vorgeschlagen wurden, wobei- man die
Bedingungen in geeigneter Weise auswahlt,

Ferner kann in der vorliegenden Erfindung als
Substratmaterial ebenfalls eine statistische
Cycloolefincopolymerzusammensetzung aus einem -
statistischen Cycloolefincooolymer (A), hergestellt durch
Copolymerisation von Ethylen mit einem durch die folgende
Formel (I), (I-a) oder (I-b) dargestellten Cycloolefin und
mit einer intrinsischen Viskositdt (eta) von 0,05 bis 10
dl/g, gem2ssen in Decalin bei 135°C, und einer
Erweichungstemperatur (TMA) von mindestens 70°C, sowie aus
einem statistischen Cycloolefincopolymer (B), hergestellt
durch Copolymerisation von Ethylen mit einem durch die
Formel (I), (I-a) oder (I-b) dargestellten Cycloolefin und
mit einer intrinsischen Viskosit#t (eta) von 0,05 bis 5
dl/g, gemessen in Decalin bei 135°C, und einer
Erweichungstemperatur (TMA) ‘von weniger als 70°C,

verwendet werden.

Ferner kann das Substrat der magneto-optischen
Aufzeichnungmedien gemd der Erfindung aus Polymeren mit
wiederkehrenden Einheiten der allgemeinen Formel (III),
die aus Ringdffnung der Cykloolefinmonomere (I)
resultieren, oder aus Polymeren mit wiederkehrenden
Einheiten der allgemeinen Formel (IV), die aus der'
Hydrierung der Einheiten (III) resultieren, hergestellt
sein,
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In der allgemeinen Formel (III) oder (IV) sind n und R1

bis R12 wie in der allgemeinen Formel (I) definiert.

Die Dicke des Substrats, obwohl nicht besonders darauf
eingeschridnkt, betrdgt vorzugsweise 0,5 bis 5 mm und
insbesondere 1 bis 2 mm. ’

In der vorliegenden Erfindung sind die Materialien fiir die
Aufzeichnungsschicht 3 nicht besonders auf spezifische
Materialien eingeschrédnkt. Wenu jedoch die verwendete
Aufzeichnungsschicht 3 eine magneto-optische
Aufzeichnungsschicht mit einer monoaxialen Anisotropie,
senkrecht zur Schichtoberfldche, ist, setzt sich diese
Aufzeichnungsschicht 3 vorzugsweise aus mindestens einem
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Metall, ausgewdhlt aus (i) 3d-iibergangsmetallen, und
mindestens einem Element, ausgewdahlt aus (iii) seltenen
Erdelementen, oder aus mindestens einem Element,
ausgewdahlt aus (i) 3d-Ubergangsmetallen, (ii) einem
korrosionsbestdndigen Metall und mindestens einem Element,
ausgewdahlt aus (iii) seltenen Erdelementen, zusémmen.

Die verwendeten 3d-Ubergangsmetalle schlieBen Fe, Co, Ti,
V, Cr, Mn, Ni, Cu und Zn ein. Von diesen Metallen sind Fe
oder Co oder beide bevorzugt.

Das korrosionsbestdandige Metall (ii) ist dazu befdhigt,
die Oxidationsbestdndigkeit dieser als
Aufzeichnungsschicht 3 vorliegenden magneto-optischen
Aufzeichnungsschicht durch Einlagerung des genannten
korrosionsbestdndigen Metalls in diese
Aufzeichnungsschicht 3 zu verbessern. Das verwendete
korrosionsbestandige Metall schliest Pt, P4, Ti, 2r, Ta,
Mo, Nb und Hf ein. Von diesen Metallen sind Pt, Pd und Ti
und insbesondere Pt oder Pd oder beide bevorzugt.

Die verwendeten seltenen Erdelemente (iii) schlieBen z.B.
Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, ¥Yb, Lu, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm und
Eu ein. Von diesen Elementen sind G4, Tb, Dy, Ho, N4, Sm
und Pr bevorzugt.

Die oben genannte magneto-optische Aufzeichnungsschicht
enthdlt das 3d-Ubergangsmetall (i) erwiinschterweise in
einer Menge von 30 bis 85 Atom-Prozent, vorzugsweise 40
bis.- 70 Atom-Prozent, das korrosionsbhestandige Metall (ii)
in einer Menge von weniger als 30 Atom-Prozent,
vorzugsweise 5 bis 25 Atom-Prozent, und das seltene
Erdelement (iii) in einer Menge von 5 bis 50 Atom-Prozent,
vorzugsweise 25 bis 45 Atom-Prozent.
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wenn die verwendete Aufzeichnungsschicht 3 eine andere als
die magneto-optische Aufzeichnungsschicht, z.B. eine
Aufzeichnungsschicht vom Phasenumkehrtyp ist, ist diese
Aufzeichnungsschicht 3 aus einem solchen Legierungsfilm
zusammeéngesetzt wie z.B. aus im wesentlichen Te oder Se
und aus einem Te-Ge-Sb-Legierungsfilm, ‘
In-Sb-Te-Legierungsfilm, Te-Ge-Cr-Legierungsfilm oder
Te-Ge-Zn-Legierungsfilm, Ferner kann ein organischer
Farbstoffilm aus Polymethinverbindungen oder
Cyaninverbindungen als aufzeichnungsschicht vom
Phasenumkehrtyp ebenfalls verwendet werden.

Die Dicke der Aufzeichnungsschicht 3, obwohl nicht
pesonders darauf eingeschrénkt, betrdgt 50 bis 5000 A,
vorzugsweise 100 bis 2000 K.

In dem ersten Informationsaufzeichnungsmedium devr
vorliegenden Erfindung ist die metallische Schicht aus
einer Aluminiumlegierung gebildet, enthaltend 0,1 bis 9,5
Atom-Prozent, vorzugsweise 1 bis 5 Atom-Prozent, Titan und
0,1 bis 5 Atom-Prozent, vorzugsweise 1 bis 3 Atom-Prozent,
Chrom, bezogen auf alle die Aluminiumlegierungsschicht
bildenden Atome.

In dieser Aluminiumlegierung betrdgt der vereinigte Gehalt
an Titan und Chrom erwiinschterweise nicht mehr als 10
Atom-Prozent. Die metallische Schicht des ersten
Informationsaufzeichnungsmediums der Erfindung kann kleine
Mengen mindestens eines anderen Elements (Metalls)
zusdtzlich zum oben genannten Aluminium, Titan und Chrom
enthalten. Dieses andere Element (Metall) schlieBt z.B.
Silizium (Si), Tantal (Ta), Kupfer (Cu), Wolfram (W),
zirkon (2r), Mangan (Mn), vanadin (V) und Niob (Nb) ein.
Die Menge des anderen, in der metallischen Schicht
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enthaltenen Elements (Metalls) betrdgt, falls vorhanden,
gewohnlich nicht mehr als 5 Atom-Prozent, vorzugsweise
nicht mehr als 2 Atom-Prozent.

Im zweiten Informationsaufzeichnungsmedium der Erfindung
ist die metallische Schicht aus einer Aluminiumlegierung
gebildet, enthaltend 0,5 bis 5 Atom-Prozent, vorzugsweise
1 bis 3 Atom-Prozent, Titan und 0,5 bis 5 Atom-Prozent,
vorzugsweise 1 bis 3 Atom-Prozent, Niob (Nb), bezogen auf
alle die Aluminiumlegierungsschicht bildenden Atome.

In dieser Aluminiumlegierung betrdgt der vereinigte Gehalt
an Titan und Niob erwiinschterweise 1 bis 5,5 Atom-Prozent,
vorzugsweise 2 bis 4 Atom-Prozent. Diese metallische
Schicht des zweiten Informationsaufzeichnungsmediums kann
kleine Mengen mindestens eines anderen Elements (Metalls)
zusidtzlich zum oben genannten Aluminium, Titan und Niob
enthalten. Dieses andere Element (Metall) schlieBt z.B.
Silizium (Si), Tantal (Ta), Kupfer (Cu),Wolfram (W),
Zirkon (Z2r), Mangan (Mn), Magﬁesium (Mg), Vanadin (V) und
Chrom (Cr) ein. Die Menge des anderen, in der m~ntallischen
Schicht. enthaltenen Elements (Metalls) betrdgt, falls
vorhanden, gewOohnlich nicht mehr als 5 Atom-Prozent,
vorzugsweise nicht mehr als 2 Atom-Prozent.

In dem dritten Informationsaufzeichnungsmedium der

- Erfindung ist die metallische Schicht aus einer
Aluminiumlegierung gebildet, enthaltend 0,1 bis 10
Atom-Prozent, vorzugsweise 1 bis 5 Atom-Prozent, Titan und
0,1 bis 10 Atom-Prozent, vorzugsweise 1 bis 5
Atom-Prozent, Magnesium, bezogen auf alle die
Aluminiumlegierungschicht bildenden Atome.

In dieser Aluminiumlegierung betridgt der vereinigte Gehalt
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an Titan und Magnesium erwiinschterweise nicht mehr als 15
Atom-Prozent, vorzugsweise 1 bis 10 Atom-Prozent.

* Die oben genannte metallische Schicht des dritten

Informatiohsaufzeichnungsmediums der Erfindung kann kleine
Mengen mindestens eines anderen Elements (Metallé)
zusdtzlich zum oben genannten Aluminium, Titan und
Magnesium enthalten. Dieses andere Element (Metall)
schlieBt z.B. Silizium (Si), Tantal (Ta), Kupfer (Cu),
Wolfram (W), Zirkon (Zr), Mangan (Mn) und Vanadin (V) ein.
Die Menge des anderen in der metallischen Schicht
vorhandenen Elements (Metalls) betrdgt, falls vorhanden,
gewohnlich nicht mehr als 5 Atom-Prozent, vorzugsweise
nicht mehr als 2 Atom-Prozent,

Diese metallische Schichten weisen eine Filmdicke von 100
bis 5000 A, vorzugsweise 500 bis 3000 A und insbesondere
von 700 bis 2000 A auf.
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Die in der vorliegenden Erfindung verwendeten metallischen
Schichten erfiillen ihre Funktion als gute widrmeleitende
Schichten, und in der Gegenwart dieser metallischen
Schichten kann verhindert werden, daB der Zentralbereich
der kleinen Griibchen, die in den Aufzeichnungsschichten
ausgebildet sind, durch die Einwirkung des darauf
angewandten Aufzeichnungslaserstrahls iibermdBig auf eine
hohe Temperatur erhitzt wird. Im Ergebnis wird die
Abhdngigkeit der Informationsaufzeichnungsmedien der
Erfindung von der linearen Geschwindigkeit klein gemacht.

Die metallischen Schichten der Erfindung, die auch eine
ausgezeichnete Kollisionsbestandigkeit aufweisen, sind
dadurch gekennzeichnet, daB die Abhdngigkeit der
Informationsaufzeichnungsmedien von der linearen .
Geschwindigkeit klein ist, sogar nach Einsatz ﬁber einen
langen Zeitraum, und daB die metallischen Schichten die
Aufzeichnungsschichten ausgezeichnet schiitzen.

Die in Fig. 1 gezeigte Struktur der
Informationsaufzeichnungsmedien der Erfindung ist
lediglich als Verdeutlichung, jedoch nicht zur
Einschrdnkung angegeben. Beispielsweise konnen sie
hergestellt werden, indem man einen Schutzfilm (weiterer
Film) 5 auf dem vorgenannten Substrat 2 und dann ferner
die Aufzeichnungsschicht 3 und die metallische Schicht 4
. in dieser Reihenfolge vorsieht. Der Schutzfilm (weiterer
Film) 5 ist erwilinschterweise aus Si3N4, SiNx
(0 kleiner x kleiner 4/3), AlN, ZnSe, ZnS, Si oder CdSs
gebildet, obwohl nicht darauf eingeschrankt. Die Dicke
dieses Schutzfilms betrégt 100 bis 2000 A, vorzugsweise
300 bis ‘1500 A. Von diesen zur Bildung des Schutzfilms
verwendeten Materialien sind insbesonderelsi:,‘N4 und
SiNx (0 kleiner x kleiner 4/3) bevorzugt, vom Standpunkt
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der Bruchbestdndigkeit aus betrachtet, .

Die Funktion des Schutzfilms besteht darin, die
Aufzeichnungsschicht zu schiitzen, und gleichzeitig wird
durch ihn die Empfindlichkeit des
Informationsaufzeichnungsmediums gesteigert, und er dient
als ein weiterer Film. Ein solcher Schutzfilm weist
erwiinschterweise einen Brechungsindex auf, der gréBSer als
derjenige des Substrats ist.

Die Informationsaufzeichnungsmedien der vorliegenden
Erfindung konnen hergestellt werden, indem man auf dem
Substrat die Aufzeichnungsschicht und die metallische
Schicht, und, falls notwendig, die Schutzschicht
ausbildet, und zwar unter Anwendung solcher
Filmbildungsverfahren wie z.B. Vakuumabscheicung,
Spritzen, Elektronenstrahlabscheidung und dgl.

Die Informationsaufzeichnungsmedien der vorliegenden
Exrfindung mit der metallischen Schicht aus einer
Aluminiumlegierung, enthaltend (i) Titan und (ii)
mindestens ein Metall ausgewdhlt aus Chrom, Niob und
Magnesium, wie vorstehend verdeutlicht, =zeichnen sich
durch Korrosionsbestdndigkeit, geringe Abhdngigkeit des
Aufzeichnungsvermdgens von der linearen Geschwindigkeit
sowie hervorragenden Schutz der Aufzeichnungsschicﬁt aus.

Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend unter Bezug auf
die Beispiele erldutert, es sollte jedoch klargestellt
sein, daB die Erfindung in keiner Weise auf diese
Beispiele beschrankt ist.

Der in den folgenden Beispielen benutzte Begriff
"optimales Aufzeichnungsvermdgen" bezeichnet ein
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Aufzeichnungsvermdogen, mit welchem Schriftsignale bei
einer Frequenz von 1 MHz und einem Leistungsfaktor von 50%
aufgezeichnet werden und welches mindestens die sekunddren
Harmonien von aus den aufgezeichneten Signalen
wiedergegebenen Signalen erzeugt. Aufzeichnungsmedien
zeigen einen geringeren Grad der Abhdngigkeit-von der
linearen Geschwindigkeit, wenn die
Informationsaufzeichnungsmedien einen geringeren
Unterschied der optimalen Aufzeichnungsvermdgen aufweisen,
welche bei unterschiedlichen linearen Geschwindigkeiten
bestimmt werden.

Beispiel 1

Nachfolgend wurde die Korrosionsbestdndigkeit der
metallischen Schicht als erstes durch die folgende

Vorgehensweise gepriift.,

Auf ein Glassubstrat wurde eine metallische Schicht in
einer Dicke von 1000 X'aus einer Aluminium-Titan-Chrom-
Legierung durch das Spritzverfahren unter Verwendung eines
Komposittargets aus Aluminium-Titan-Chrom abgeschieden.
Die Titan- und Chromgehalte in der so erhaltenen, die
metallische Schicht bildenden Aluminiumlegierung betrugen
jeweils 2 Atom-Prozent. Diese metallische Schicht wurde
vier Stunden lang bei 60°C in eine wéssrige‘Lﬁsung'mit 10
Gewichtsprozent Natriumchlorid getaucht, wodurch die
Korrosionsbestdndigkeit der metallischen Schicht durch
Messung der Anderung der Reflexion der metallischen
Schicht und des Oberfldchenprofils der metallischen
Schicht nach vierstiindigem Eintauchen bewertete wurde.

Es wurde keine Anderung der Reflexion der metallischen
Schicht vor und nach dem Eintauchen der metallischen
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Schicht in die wissrige Natriumchloridlosung beobachtet.
Die Anzahl an kleinen Ldchern, die in der metallischen
Schicht nach dem Eintauchen beobachtet wurden, betrug
nicht mehr als 50 Stiick (es waren 40 Stiick) pro
Einheitsfliche der metallischen Schicht (5 cm x'5 cm) .

Beispiel 2

Auf ein Scheibensubstrat aus einem amorphen Copolymer aus
Ethylen mit 1,4,5,8-Dimethano-1,2,3,4,4a,5,8,8a-
octahydronaphthalin (Strukturformel:

nachfolgend abgekiirzt als DMON), wobei U:ZI:}]

das amorphe Copolymer 59 Mol-Prozent Gehalt an
Ethyleneinheiten, bestimmt durch NMR-Analyse, eine
intrinsische Viskositdt (eta) von 0,42 dl/g, gemessen in
Decalin bei 135°C, und eine Erweichungstemperatur (TMA)
von 154°C aufwies, wurden aufeinanderfolgend ein
Schutzfilm aus Si3N4 auf eine Dicke von 1000 A und

eine Aufzeichnungsschicht aus Pt,,Tb, Feg;Co.
(Atom-Prozent) auf eine Dicke von 500 A durch das
Spritzverfahren und darauf eine metallische Schicht aus
einer Al-Cr-Ti-Legierung (700 X Filmdicke) durch das
Spritzverfahren unter Verwendung eines Komposittargets aus
Al-Cr-Ti abgeschieden. In dem so erhaltenen, die

metallische Schicht bildende Aluminium betrugen der
Cr-Gehalt 2 Atom-Prozent und der Ti-Gehalt 2 Atom-Prozent.

Das so erhaltene Informationsaufzeichnungsmedium wurde fiir
ca. 720 Stunden unter den Bedingungen von §0°C und einer
relativen Feuchtigkeit von 85 Prozent gehalten, wodurch
die Korrosionsbestidndigkeit der metallischen Schicht durch
Messung  der Reflexionsdnderung des genannten
Informationsaufzeichnungsmediums bewertet wurde.
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Es wurde keine Anderung der Reflexion des
Informationsaufzeichnungsmediums vor und nach dem Halten
des Informationsaufzeichnungsmediums unter den Bedingungen
von 80°C und einer relativen Feuchtigkeit von 85 Prozent
beobachtet.

Beispiel 3

Auf ein Scheibensubstrat aus einem amorphen Copolymer aus
Ethylen mit 1,4,5,8-Dimethano-1,2,3,4,4a,5,8,8a-
octahydronaphthalin (Strukturformel:

nachfolgend abgekiirzt als DMON), wobei UZZI:EJ

das amorphe Copolymer 59 Mol-Prozent an Ethyleneinheiten,
bestimmt durch NMR-Analyse, eine intrinsische Viskositét
(eta) von 0,42 dl/g, gemessen in Decalin bei 135°C, und
eine Erweichungstemperatur (TMA) von 54°C aufwies, wurden
aufeinanderfolggnd ein Schutzfilm aus SisN4 auf eine
Dicke'von 1100 A und eine Aufzeichnungsschicht aus
PtygTbygFess
260 A durch das Spritzverfahren und darauf eine
metallische Schicht aus einer Al-Cr-Ti-Legierung (500 A
Filmdicke) durch das Spritzverfahren unter Verwendung
eines Komposittargets aus Al-Cr-Ti abgeschieden. Im so
erhaltenen, die metallische Schicht bildenden Aluminium
betrugen der Cr-Gehalt 2 Atom-Prozent und der Ti—Gghalt 2

Atom-Prozent.

C°6 (Atem-Prozent) auf eine Dicke von

Das so erhaltene Informationsaufzeichnungsmedium wurde fiir
ca. 720 Stunden unter den Bedingungen von 80°C und einer
relativen Feuchte von 85 Prozent gehalten, wodurch die
Korrosionsbesténdigkeit der metallischen Schicht durch
Messung ‘der Reflexionsdanderung des genannten
Informationsaufzeichnungsmediums bewertet wurde.
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Es wurde keine Anderung der Reflexion des
Informationsaufzeichnungsmediums vor und nach dem Halten
des Informationsaufzeichnungsmediums unter den Bedingungen
von 80°C und einer relativen Feuchtigkeit von 85 Prozent
beobachtet.

Das optimale Aufzeichnungsvermdgen dieses
Informationsaufzeichnungsmediums betrug bei einer linearen
Geschwindigkeit von 5,7 m/sec 3,5 mW und bei einer
linearen Geschwindigkeit von 11,3 m/sec 5,1 mW.

Vergleichsbeispiel 1

Auf einem Glassubstrat wurde eine metallische Schicht aus
einer Aluminiumlegierung mit einer Filmdicke von 1000 A
durch das Spritzverfahren unter Verwendung eines
Komposittargets aus Aluminium-Chrom gebildet.

Der Chromgehalt der so gebildeten metallischen Schicht
betrug 2 Atom-Prozent.

Diese metallische Schicht wurde 4 Stunden lang bei 60°C in
eine widssrige Losung mit 10 Gewichtsprozent Natriumchlorid

getaucht.

Nach vierstiindigem Eintauchen der metallischen Schicht
wurden Anderungen der Reflexion und des Oberflachenprofils
der metallischen Schicht gemessen.

Die Reflexion der auf diese Weise eingetauchten
metallischen Schicht sank um ca. 2 Prozent.

Die Anzahl der auf der metallischen Schicht beobachteten
kleinen Locher betrug ca. 70 Stiick pro Einheitsfldche (5
cm X 5 cm).
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Vergleichsbeispiel 2

Eine metallische Schicht mit 4 Atom-Prozent Chrom wurde in
derselben Weise wie in Vergleichsbeispiel 1 erhalten,
jedoch-unter Verwendung eines Komposittargets aus einer
Aluminium-Chrom-Legierung, die sich bezﬁglich.dér
Zusammensetzung von dem in Vergleichsbeispiel 1
verwendeten Komposittarget unterschied.

Diese metallische Schicht wurde in derselben Weise wie in
Vergleichsbeispiel 1 in die wassrige Natriumchloridlosung
getaucht, worauf Anderungen der Reflexion und des
Oberflichenprofils der auf diese Weise eingetauchten
metallischen Schicht gemessen wurden,

Es wurde keine Anderung der Reflexion der metallischen
Schicht vor und nach dem Eintauchen der metallischen
Schicht in die Natriumchloridldsung beobachtet, und die
Anzahl der auf der metallischen Schicht nach ihrem
Eintauchen beobachteten kleinen Ldcher betrug ca. 70 Stiick
pro Einheitsfldche (5 cm x 5 cm).

Veragleichsbeispiel 3

Eine metallische Schicht wurde in derselben Weise wie in
Vergleichsbeispiel 1 erhalten, jedoch unter Verwendung
eines Komposittargets aus Aluminium-Titan anstatt des
Komposittargets aus Aluminium-Chrom. )

Der Titangehalt der so erhaltenen metallischen Schicht
betrug 2 Atom-Prozent.

Diese metallische Schicht wurde in derselben Weise wie in
Vergleichsbeispiel 1 in die wédssrige Natriumchloridlosung
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getaucht, worauf Anderungen der Reflexion und des
Oberflichenprofils der auf diese Weise eingetauchten
metallischen Schicht gemessen wurden.

Die Reflexion der so eingetauchten metallischen Schicht

sank um ca. 8 Prozent.

Die Anzahl der auf der metallischen Schicht beobachteten
kleinen Locher betrug 51 Stiick pro Einheitsrléche (5 cm x
5 cm).

Verqleichsbeispiel 4

Eine metallische Schicht mit 4 Atom-Prozent Titan wurde in
derselben Weise wie in Vergleichsbeispiel 3 erhalten,
jedoch unter Verwendung eines Komposittargets aus einer
Aluminium-Titan-Legierung, die sich beziiglich der
susammensetzung von dem in Vergleichsbeispiel 3
verwendeten Komposittarget unterschied.

Die metallische Schicht wurde in derselben Weise wie in
Vergleichsbeispiel 1 in die wassrige Natriumchlogidlﬁsung
getaucht, worauf Anderungen der Reflexion und des
Oberfldchenprofils der metallischen Schicht nach ihrem
Eintauchen gemessén wurden.

Die Reflexion der so eingetauchten metallischen Schicht
sank um ca. 2 Prozent.

Mehr als 115 Stiick kleine Locher wurden auf der Oberfldche
der so eingetauchten metallischen Schicht gefunden.
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Beispiel 4

Auf einem Glassubstrat wurde eine metallische Schicht aus
einer Aluminium-Titan-Niob-Legierung durch das
SpritzQerfahren unter Verwendung eines Komposittargets aus
Aluminium (Al)-Titan (Ti)-Niob (Nb) mit einer Filmdicke
von 1100 g gebildet. In dieser Aluminiumlegierung betrugen
der Gehalt an Ti 1,5 Atom-Prozent und derjenige von Nb 1,5
Atom-Prozent.

Diese metallische Schicht wurde 4 Stunden lang bei 60°C in
eine Salzldsung mit 10 Gewichtsprozent NaCl getaucht,
wodurch die Korrosionsbesténdigkeit der metallischen
Schicht durch Messung der Anderungen der Reflexion und des
Oberflichenprofils der metallischen Schicht nach ihrem
vierstiindigen Eintauchen bewertet wurde. Das Ergebnis war,
daB keine Anderung der Reflexion der metallischen Schicht
vor ﬁnd nach ihrem Eintauchen festgestellt wurde.

Die Anzahl der auf der Oberfldche der metallischen Schicht
nach ihrem Eintauchen beobachteten kleinen Ldcher betrug
nicht mehr als 40 Stiick (38 Stiick) pro Einheitsfldche (5cm
x 5 cm).

Beispiel 5

Auf ein wie in Beispiel 2 verwendetes Substrat wurden
aufeinanderfolgend durch das Spritzverfahren ein
Schutzfilm (1000 % Filmdicbe) aus Si3N4 und eine
Aufzeichnungsschicht (500 A Filmdicke) aus

Pty o Th,gFes5Coq
Schicht (700 A Filmdicke) aus einer Al-Ti—Nb—Legierung
durch das Spritzverfahren unter Verwendung eines

Komposittargets aus Al-Ti-Nb abgeschieden. In der so

und darauf eine metallische
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erhaltenen Al-Legierung (Schicht), de die metallische
Schicht bildete, betrugen der Ti-Gehalt 2 Atom-Prozent und
der Nb-Gehalt 2 Atom-Prozent.

Das sa erhaltene Informationsaufzeichnungsmedium wurde fiir
ca. 720 Stunden unter den Bedingungen von 80°C und einer
relativen Feuchtigkeit von 85 Prozent gehalten, wodurch
die Korrosionsbestdndigkeit der metallischen Schicht durch
Messung der Anderung der Reflexion des
Informationsaufzeichnungsmediums bewertet wurde.

Es wurde keine Anderung der Reflexion des
Informaticnsaufzeichnungsmediums vor und nach dem Halten'
der metallischen Schicht unter der Bedingung von 80°C und
einer relativen Feuchtigkeit von 85 Prozent beobachtet.

Beispiel 6

Auf einem wie in Beispiel 2 verwendeten Substrat wurden
aufeinanderfolgend durch das‘Spritzverfahren ein
Schutzfilm (1100 g Filmdicke) aus 813N4 und eine
Aufzeichnungsschicht (260 % Filmdicke) aus

PtloszgFe55C26 und darauf eine metallische

Schicht (500 A Filmdicke) aus einer Al-Ti-Nb-Legierung
durch das Spritzverfahren unter Verwendung eines
Composittargets aus Al-Ti-Nb abgeschieden. In der so
erhaltenen Al-Legierung (Schicht), die die metallische
Schicht bildete, betrugen der Ti-Gehalt 2 Atom-Prozent und

der Nb-Gehalt 2 Atom-Prozent.

Das so erhaltene Informationsaufzeichnungsmedium wurde fiir
ca. 720 Stunden unter den Bedingungen von 80°C und einer
Luftfeuchtigkeit von 85 Prozent gehalten, wodurch die
Korrosionsbestdndigkeit der metallischen Schicht durch
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Messung der Anderung der Reflexion des -
Informationsaufzeichnungsmediums bewertet wurde.

Es wurde keine Anderung der Reflexion des
Informationsaufzeichnungsmediums vor und nach dem Halten
der metallischen Schicht unter der Bedingung von 80°C und
einer relativen Feuchtigkeit von 85 Prozent beobachtet.

Das optimale Aufzeichnungsvermdgen dieses
Informationsaufzeichnungsmediums betrug bei einer linearen
Geschwindigkeit von 5,7 m/sec 3,6 mW und bei einer
linearen Geschwindigkeit von 11,3 m/sec 5,5 mW.

Beispiel 7

Auf einem Glassubstrat wurde eine metallische Schicht
(1000 b4 Filmdicke) aus einer
Aluminium-Titan-Magnesium-Legierung durch das
Spritzverfahren unter Verwendung eines Composittargets aus
Aluminium (Al)-Titan (Ti)-Magnesium (Mg) gebildet. Dex
Gehalt an Ti betrug 2,0 Atom-Prozent und derjenige von Mg
4,0 Atom-Prozent.

Diese metallische Schicht wurde 4 Stunden lang bei 60°C in
eine Salzlosung mit 10 Gewichtsprozent NaCl getauqht,
wodurch die Korrosionsbestdndigkeit der metalliscﬁen
Schicht durch Messung der Anderungen der Reflexion und des
Oberflichenprofils der metallischen Schicht bewertet
wurde. Das Ergebnis war, daB kei-e Anderung der Reflexion
vor und nach dem Eintauchen festgestellt wurden.

Die Anzahl der auf der Oberfliche der so eingetauchten
metallischen Schicht beobachteten kleinen Ldocher betrug
nicht mehr als 30 Stiick (27 Stiick) pro Einheitsfldche von
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5 cm X 5 cm.

eraleichsbeispiel 5

Auf eiriem Glassubstrat wurde eine metallische Schicht
(1000 g Filmdicke) aus einer Aluminium—Magnesiuh—Legierung
durch das Spritzverfahren unter Verwendung eines
Composittargets aus Aluminium-Magnesium gebildet. Der
Gehalt an Magnesium in der so erhaltenen metallischen
Schicht betrut 5 Atom-Prozent.

Diese metallische Schicht wurde 4 Stunden lang bei 60°C in
eine wissrige Ldosung mit 10 Gewichtsprozent Natriumchlorid

getaucht.

Nach vierstiindigem Eintauchen wurden die Verdnderungen der
Reflexion und das Oberflichenprofil der Metallschicht

gemessen,

Die Reflexion der so eingetauchten metallischen Schicht

sank um ca. 2 Prozent.

Die Anzahl der auf der Oberfliche der so eingetauchten
metallischen Schicht beobachteten kleinen Locher betrug
ca. 70 Stiick pro Einheitsfldche (5 cm x 5 cm).

Beispiel 8

Auf ein Scheibensubstrat aus einem amorphen Copolymer aus
Ethylen mit 1,4,5,8-Dimethano—1,2,3,4,4a,5,8,8a-
octahydronaphthalin (Strukturformel: ‘

nachfolgend abgekiirzt mit DMON), wobei U:ZI:EJ

das amorphe Copolymer 59 Mol-Prozent Gehalt an
Ethyleneinheiten, pestimmt durch NMR-Analyse, eine
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intrinsische Viskositdt (eta) von 0,42 dl/g, gemessen in
Decalin bei 135°C, und eine Erweichungstemperatur (TMA)
von 154°C aufwies, wurden aufeinanderfolgend ein

' Schutzfilm aus SiaN4 auf eine Dicke von 1100 A und

eine Aufzeichnungssicht aus PtloTb29Fe55C°6 _
(Atom-Prozent) auf eine Dicke von 260 A durch das
Spritzverfahren und darauf eine metallische Schicht aus
einer Al-Mg-Ti-Legierung (800 A Filmdicke) durch das
Spritzverfahren unter Verwendung eines Composittargets aus
Al-Mg-Ti abgeschieden. In dem so erhaltenen Aluminium, das
die metallische Schicht bildete, betrugen der Mg-Gehalt 4
Atom-Prozent und der Ti-Gethalt 2 Atom-Prozent.

Das optimale Aufzeichnungsvermdgen dieser
Informationsaufzeichnungsschicht betrug bei einer linearen
Geschwindigkeit von 5,7 m/sec 4,5 mW und bei einer
linearen Geschwindigkeit von 11,3 m/sec 6,0 mW.
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Spritzverfahren unter Verwendung eines Komposittargets aus
Al-Mg-Ti-Cr abgeschieden. In dem so erhaltenen Aluminium,
das die metallische Schicht bildete, betrugen der
Mg-Gehalt 4 Atom-Prozent, der Cr-Gehalt 2 Atom-Prozent und
der Ti-Gehalt 1 Atom-Prozent.

Das optimale Aufzeichnungsvermogen dieses
Informationsaufzeichnungsmediums betrug bei einer linearen
Geschwindigkeit von 5,7 m/sec 4,0 mW und bei einer
linearen Geschwindigkeit von 11,3 m/sec 5,7 mW.
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